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Тема дисертації:
1. Структура та механічні властивості іонно-плазмових покриттів на основі TiN з добавками Zr, Si, Al

2. Structure and mechanical properties of ion-plasma coatings based on TiN with additions of Zr, Si, Al

Реферат:
1. Дисертація присвячена виявленню закономірностей формування структури в вакуумно-дугових та
магнетронних покриттях систем Ti-N, Zr-N, Ti-Zr-N, Ti-Zr-Si-N, Ti-Zr-Al-N та Ti-Al-Si-N, а також
встановленню зв'язків між параметрами синтезу, складом, структурою, механічними властивостями
покриттів та стабільністю їх характеристик до дії високої температури та іонного опромінення. Визначено
інтервали концентрації компонентів та параметри осадження при яких в покриттях формується один з трьох
структурних типів: нанокристалічний з однофазною структурою на основі кубічного нітриду (структурний
тип NaCl); нанокомпозитний, що складається з нанокристалів кубічного нітриду в оточені аморфної фази;
аморфний. За допомогою розробленої методики наноіндентування тонких твердих покриттів з
використанням приставки CSM показано, що механічні властивості одержаних іонно-плазмових покриттів
визначаються їх структурним типом. Найбільшу твердість мають нанокомпозитні покриття з малим вмістом



аморфної фази, а найменшу - покриття з аморфною структурою. Методом вакуумно-дугового осадження
одержані тверді (35-45ГПа) покриття (Ti, Al)1?xSixN різного структурного типу з високою термічною
стабільністю.

2. The thesis is devoted to revealing of laws of formation of the structure in the vacuum-arc and magnetron
coatings of Ti-N, Zr-N, Ti-Zr-N, Ti-Zr-Si-N, Ti-Zr-Al-N and Ti-Al-Si-N, and determines links between the
parameters of synthesis, composition, structure, mechanical properties of coatings and the stability of their
characteristics to high temperature and ion irradiation. Determined concentration range of components and
parameters of deposition in which in coatings are formed three structural types: single-phase nanocrystalline
structure on the basis of cubic nitride (structural type NaCl); nanocomposite consisting of cubic nitride
nanocrystals as surrounded by an amorphous phase; amorphous. By using developed nanoindentation technique
and the console CSM for thin hard coatings showed that the mechanical properties of the ion-plasma coatings are
determined by their structure type. The highest hardness has nanocomposite coatings with low concentration of
amorphous phase, and the least - coatings with amorphous structure. By vacuum-arc deposition obtained hard
(35-45GPa) coatings (Ti, Al)1-xSixN with different structural type and high thermal stability.
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